Solution for researching

Integrierter Nahtloser Polytetrafluoroethylen-

Laborreinigungswaschtisch Aus Ptfe In Hoher Reinheit Mit

Uberlauftank
Artikelnummer: PL-CP32

Einfuhrung

Ingenieurtechnisch gefertigte Uberlauftanks aus
PTFE in hoher Reinheit mit integrierter nahtloser
Konstruktion fUr aggressives chemisches
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Mehr erfahren

Beizen. Diese langlebigen schweilSfreien
Waschtische gewahrleisten Nullleckage und
Uberlegene chemische Bestandigkeit flr
anspruchsvolle Anwendungen in der Halbleiter-
und Industriallaboratoriumstechnik.

Saurebader in hoher Reinheit zum Entfernen von Diinnschichten und

Halbleiterwafer-Atzun
tenw =g Oxidschichten von Siliziumwafern.

GroBmaRstéabliche chemische Behandlung von solargradem Silizium zur

Texturierung von Solarzellen
9 Verbesserung der Lichtabsorptionseigenschaften.

Entfernung von Oberflachenverunreinigungen und Zunder aus Luft- und

Prazisionsmetallbeizuni . L " ;
Y Raumfahrt- sowie medizinischen Speziallegierungen.

Vorbereitung der
Spurenanalyse

Reinigung von Laborgerat aus Glas und Sensoren in einer Durchflussumgebung
mit Saure in hoher Reinheit.

. - Sterilisation und Reinigung von Komponenten in hoher Reinheit unter
Pharmazeutische Reinigung . . . .
Verwendung aggressiver Desinfektionsmittel.

. Testen von Elektrodenmaterialien in korrosiven Elektrolyten fiir die Entwicklung
Batterieforschung - .
von Lithium-lonen- und Durchflussbatterien.

o Bereitstellung eines stabilen, nicht reaktiven GefaBes fiir spezielle
Galvanikbader X X X
Galvanikprozesse mit Gold oder Platin.

Langzeitcontainment von ultrareinen Reagenzien, die keinen Kontakt mit

Chemikalienlagerun
9 9 metallischen oder Glasoberflachen erfordern.

Basismaterial

Spezifikationsdetails (Modell: PL-CP32)

100 % neues PTFE (Polytetrafluorethylen) in hoher Reinheit
Fertigungsmethode Integrierte einteilige CNC-Bearbeitung (nahtlos/schweiffrei)
Betriebstemperaturbereich  -200 °C bis +260 °C (-328 °F bis +500 °F)

Universelle Bestandigkeit (auBer geschmolzene Alkalimetalle und elementares
Chemische Bestandigkeit 9 ( 9

Fluor)
Designart Integriertes Uberlaufsystem (intern/extern)
Wandstarke Standard 10 mm bis 30 mm (vollstéandig anpassbar)
Oberflachenfinish Hochprazises glattes Finish (Ra < 0,8 um verfligbar)

Keine Spurenmetallkontamination und prazise Kontrolle der
Badekonzentration.

Chemische Bestandigkeit gegen aggressive
Texturierungsmittel und langfristige Haltbarkeit.

Bestandigkeit gegen konzentrierte Sduregemische ohne
strukturellen Abbau.

Ultra-niedriger Hintergrundrauschen und Verhinderung der
Adsorption von Analyten.

Glatte, nicht porése Oberflachen verhindern
Bakterienwachstum und chemische Riickstande.

Vollstandige chemische Isolation und Verhinderung von
elektrolytbedingten Leckagen.

Beseitigung elektrochemischer Interferenzen durch
Tankmaterialien.

Erhaltung der Reagenzienqualitat Gber langere
Lagerperioden.
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Beschreibung Hauptvorteil

PL-CP32)
Abmessungskapazitat MaRgefertigt von kleinen LabormaRstaben bis zu groRen industriellen Volumina
Portkonfigurationen Optionale PFA/PTFE-Gewindeanschliisse, Flansche oder Uberlaufwehre
Zertifizierung Materialsicherheit und Reinheitskonformitat fir den Einsatz in Reinrdumen

Abmessungen, Wandstarke, Deckeldesign, interne Leitbleche und

A ti
R Sensorhalterungen
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